10-2004-0004866

(19) (KR)
(12) A)
(51) Int. CL7 (11) 10-2004-0004866
HO1L 21/76 (43) 2004 01 16
(21) 10-2002-0038938
(22) 2002 07 05
(71)
136-1
(72)
613 1 107-203
(74)
(54)
CMP,
/ / .1 , o CMP
5
1 7 STI
10 :

11 :



10-2004-0004866

12 :
13:
14, 16 :
15 : HDP
(LOCOS) (Bird's beak)
, (shallow trench isolation, STI) (design rule)
1G DRAM 4G DRAM
STI )
, (high density plasma, HDP)
, . (chemical mechanical polishing, CMP) ,
STI - HDP , HDP -
, HDP ,
, HDP
HDP CMP
, HDP CMP
1 C
MP



STI
(11)
(13)
(14)

(12), , (11)

(15)
(15)

(13)
1000

13)

(11)

CMP

. CMP

, CMP

HDP

CMP

STI
1
500 2500
(14)
(14)
(10) 2000 5000
HDP (15)
(16)
(16)
(16)
CMP HDP
(13)
( : )
STI
STI
HDP

(10)

(12)

(

(14)

(15)

1000

10-2004-0004866

CMP
50 200
1000 5000
)
(13),
(13)
- , HDP
HDP (15)
HDP
, CMP
(13)
(12)
CMP



10-2004-0004866

STI CMP
(57
1.
2.
1 ’
3.
2 )
4.
1 2
1000 5000
5.
4 )



10-2004-0004866

13

12
3-11

110

113

112

11

10

115

13

T 12

11

110




15

i-13

T 12

11

T 10

13

T 12

511

10

12

11

10

11

10

10-2004-0004866



	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성 및 작용
	발명의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7



